
大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業 平成 29 年度 環境モニタリング結果 

 

表－１ 排水（雨水、排水）測定結果 

 

  

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.046 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.091 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.82 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.087 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.93 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.51 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 1.70 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.10 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 1.5 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 2.2 10 5

ＰＣＢ mg/L 検出せず 0.003 0.0005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 3.3 10 5
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表－２ 排気（排気口、ボイラー）測定結果〔西棟〕 

 

 

H29.12 H29.6

ＰＣＢ mg/m
3
N 0.0000063 0.000015 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000019 0.000042 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000091 0.000012 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0000073 0.000022 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000076 0.0000098 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000011 0.0000091 - 0.1

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000072 0.000026 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000015 0.00010 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000053 0.0000085 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0000037 0.0000038 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000065 0.0016 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0000019 0.00013 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000024 0.0000052 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0000029 0.0000027 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000043 0.000011 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0000027 0.000022 - 0.1

窒素酸化物 ppm 51 53 150* 60

ばいじん g/m3N <0.002 <0.002 0.05* Trace

*酸素濃度5%換算値
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表－２（続き） 排気（排気口、ボイラー）測定結果〔東棟〕 

 

H29.12 H29.6

ＰＣＢ mg/m3N 0.000057 0.00012 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0016 0.0042 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.000039 0.000080 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000068 0.00054 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.000051 0.000063 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.00011 0.0011 - 0.1

ＰＣＢ mg/m
3
N 0.000031 0.000047 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000079 0.00056 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.000014 0.00042 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.00012 0.00091 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.000082 0.000012 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.00010 0.0000069 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.000012 0.00020 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0018 0.000037 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000078 0.000030 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000066 0.000039 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.000099 0.00032 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000036 0.00055 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.000014 0.000014 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000016 0.000021 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000093 0.000016 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0000040 0.000018 - 0.1

ＰＣＢ mg/m3N 0.00077 0.0057 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.0022 0.014 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

ＰＣＢ mg/m3N 0.0000094 0.000038 0.1 0.01

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.000022 0.000059 - 0.1

塩化水素 ppm <0.1 <0.1 - 0.61

ベンゼン mg/m3N <0.05 <0.05 - 0.35

窒素酸化物 ppm 58 51 150* 60

ばいじん g/m3N <0.002 <0.002 0.05* Trace

*酸素濃度5%換算値
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表－３ 敷地境界での騒音・振動・悪臭及び真空加熱分離装置排気口での臭気調査 

 

朝 47 60

昼間 53 65

夕 49 60

夜間 46 55

朝 59 60

昼間 61 65

夕 59 60

夜間 54 55

朝 51 60

昼間 57 65

夕 54 60

夜間 48 55

朝 57 60

昼間 60 65

夕 55 60

夜間 54 55

昼間 33 65

夜間 27 60

昼間 28 65

夜間 <25 60

昼間 34 65

夜間 26 60

昼間 35 65

夜間 28 60

<10

<10

0.005

<0.002

<0.9

<0.9

<0.01 － 0.1

<0.1 － 0.1

3.0×102 25×106 同左

*平成29年10月13日測定
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表－４ 環境モニタリング 

・春期： 平成 29 年 5 月 10 日 ～5月17 日 

・夏期： 平成 29 年 7 月 3 日 ～7月10 日 

・秋期：平成 29 年 10 月 11 日 ～10 月 18 日 

・冬樹：平成 30 年 1 月 17 日 ～1月24 日 

 

実施時期 項　目 単　位 事業所敷地内 事業所周辺:*1 環境基準値等*2

mg/m3 0.00000043 0.00000030 0.0005

ng/m3 (0.43) (0.30) (500)

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.010 0.010 0.6

ベンゼン mg/m3 0.0011 0.0011 0.003

mg/m3 0.00000040 0.00000037 0.0005

ng/m3 (0.40) (0.37) (500)

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.011 0.013 0.6

ベンゼン mg/m3 0.00063 0.00064 0.003

mg/m3 0.00000042 0.00000028 0.0005

ng/m3 (0.42) (0.28) (500)

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.012 0.012 0.6

ベンゼン mg/m3 0.0014 0.0014 0.003

mg/m3 0.00000028 0.00000024 0.0005

ng/m3 (0.28) (0.24) (500)

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.020 0.020 0.6

ベンゼン mg/m3 0.0015 0.0015 0.003

冬期

PCB

*1 大阪ガス営業技術センター(舞洲)敷地内

*2 PCBについては環境庁大気保全局長通知（昭和47年環大企141号）に基づく暫定濃度、ダイオキシン類及びベンゼン

は環境基準値

春期

PCB

夏期

PCB

秋期

PCB



 

 

（参考）

 

 

 
 

 

 

環境境施設組合舞洲工

※丸付数字

採水場所を

工場 

は表-1 の

を示す。


